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Warstwy zawierajgce pallad sg stosowane w konstrukcjach czujnikéw wodoru i jego
zwigzkédw. Rozmiar ziaren palladu i ich rozktad w istotny sposéb wptywa na czutos¢, mozliwosci
detekcyjne i rozpuszczanie wodoru w palladzie.

Struktury czujnikowe zostaty zrealizowane jako uktad warstw wytworzonych w kolejnych
procesach typu chemicznego i fizycznego osadzania z fazy gazowej (CVD - chemical vapor deposition,
PVD - physical vapor deposition). W pierwszej kolejnosci na podtoza krzemowe (krzem
monokrystaliczny i krzem porowaty) naniesiono warstwe diamentopodobng (DLC - diamond-like
carbon) w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganym plazmg o czestotliwosci
radiowej (RF PACVD - radio frequency plasma assisted chemical vapor deposition) lub diamentowg
wytworzong metodg gorgcego widkna HF (Hot Filament) CVD. Ich zadaniem byta poprawa adhezji
obszaréw aktywnych czujnika oraz izolacja elektryczna osadzanych w dalszej kolejnosci warstw od
wptywu podtoza krzemowego.

W nastepnym etapie powstawat obszar czuty sensora poprzez osadzenie fizycznie z fazy
gazowej warstwy weglowe] zawierajacej pallad. W kolejnym kroku, w procesie chemicznego
osadzania z fazy gazowej w obecnosci ksylenu i argonu, w podwyzszonej temperaturze (650°C)
nastepowata przebudowa i powstawata warstwa zawierajgca nanokrystaliczny pallad. Ostatnim z
etapéw odpowiadajgcych za wytworzenie czujnika byto osadzenie elektrod poprzez naparowywanie
préozniowe metalu przy uzyciu wigzki elektronowej.

Wykonane w powyzszy sposéb struktury czujnikdw w kolejnych etapach prac beda testowane
na wptyw wodoru i jego zwigzkdw, a ostatecznie montowane i pakowane w obudowy.
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